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2021年度光学論文賞

　2021年度（第 62回）光学論文賞は，田中嘉人氏（東京
大学）ならびに肖廷輝氏（東京大学）が受賞されることに
なりました．受賞対象論文は次のとおりです．
　○ 田中嘉人氏：

Y. Y. Tanaka, P. Albella, M. Rahmani, V. Giannini, S. A. 

Maier and T. Shimura: “Plasmonic linear nanomotor us-

ing lateral optical forces,” Sci. Adv., 6 （2020）eabc3726.

　○ 肖　廷輝氏：
N. Chen, T.-H. Xiao, Z. Luo, Y. Kitahama, K. Hirama- 

tsu, N. Kishimoto, T. Ito, Z. Cheng and K. Goda: 

“Porous carbon nanowire array for surface-enhanced 

Raman spectroscopy,” Nat. Commun., 11 （2020）4772.

授賞式および記念講演は Optics & Photonics Japan 2021

（ハイブリッド開催）にて下記のように行います．
日　時： 授賞式 2021年 10月 28日（木）　16：30～17：00

（ライブ形式，A会場），記念講演 2021年 10月 29日
（金）　10：00～12：00（ライブ講演，B会場）

選考委員は以下の通りでした．
委員長： 佐藤　学（山形大）
委　員： 岡本　卓（九工大），津村徳道（千葉大），松田 

融（キヤノン），室井哲彦（NHK 技研），和田健司
（大阪府大），渡邉　歴（立命館大）

2021年度光学奨励賞

　2021年度光学奨励賞は，川嶋なつみ氏（産業技術総合
研究所）が受賞されることになりました．受賞選考の対象
論文は次のとおりです．
　○ 川嶋なつみ氏：

N. Kawashima, T. Kitazaki, K. Nogo, A. Nishiyama, K. 

Wada and I. Ishimaru: “Superimposing interferogram 

method using a multi-slit array to enhance sensitivity 

and interference definition of spatial-phase-shift inter-

ferometers,” Opt. Rev., 27, No. 6 （2020）530―541.

授賞式および記念講演は Optics & Photonics Japan 2021

（ハイブリッド開催）にて行います．
日　時： 授賞式 2021年 10月 28日（木）　16：30～17：00

（ライブ形式，A会場），記念講演 2021年 10月 29日
（金）　10：00～12：00（ライブ講演，B会場）

選考委員は以下の通りでした．
委員長： 石井勝弘（光産業創成大）

副委員長： 山口雅浩（東工大）
委　員： 小倉裕介（阪大），須藤敏行（キヤノン），藤原

英樹（北海学園大），山本裕紹（宇都宮大）

2021年度コニカミノルタ光みらい奨励金

　日本光学会では，光科学技術を新産業に結びつけていく
ことができる独創的な研究を支援することを目的として，
「新産業創出に向けた独創的な研究への奨励金─コニカミ
ノルタ光みらい奨励金─」を設け，募集ならびに選考を行
いました．その結果，本年度の採択者を以下のとおり決定
いたしました．
コニカミノルタ光みらい若手奨励金　1件（30万円）
　○ 亀山理紗子氏（東京大学）
「高速現象の機構解明に向けた高速コヒーレントラマ
ン顕微鏡の開発」

コニカミノルタ光みらい学生奨励金　3件（各 5万円）
　○ 片岡将磨氏（大阪大学）
「深層学習を用いた超高解像度光相関イメージング」

　○ 安木大貴氏（千葉大学）
「放射状点拡がり関数を用いたホログラム高速計算」

　○ 中尾海都氏（電気通信大学）
「光相関シングルピクセルデジタルホログラフィによ
る三次元イメージングと波動場の解析」

選考委員は以下の通りでした．
委員長： 辻野賢治（東京女子医大）
委　員： 小野篤史（静岡大），笹川清隆（奈良先端大），

長谷川智士（宇都宮大），福武直樹（ニコン），松井崇
行（豊田中研），松田信幸（東北大）

光学・フォトニクス設計と製造に関する国際学会

ODF’22，札幌

　ODFは，世界の光学技術者の皆様が日頃の研究成果を
発表・議論する場を設け，光学設計分野の研究推進に寄与
することを目的として開催されています．皆さま方の論文
投稿と参加を心よりお待ちしております．
期　日： 2022年 8月 3日（水）～5日（金）
場　所： 札幌コンベンションセンター（〒003―0006 札幌
市白石区東札幌 6条 1丁目 1―1）

主　催： 一般社団法人日本光学会光設計研究グループ
カテゴリー： Special Session: “Optics for Life Sciences”, 

Category 1. Optical Design / Simulation / Fabrication, Cate-
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gory 2. Optical Components / Devices, Category 3. Optical 

Systems, Category 4. New Technologies

投稿受付： 2021年 10月 1日～ 2022年 1月 31日（予定）
応募資格： どなたでも応募できます
発表方法： 口頭講演もしくはポスター
問合せ先： 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

E-mail secretariat@cleopr2022.org　
URL http://www.odf.jp/

第 161回微小光学研究会

　今日目にする画像はほとんどすべて何らかのコンピュー
ター処理がされているといって過言ではない．コンピュー
ターの発展は瞬時に処理できるデータ量を増大させ，画像
情報への価値の付加にとどまらず，光を取り込むハードウ
エアの可能性を広げる．そしてそれは微小光学技術と融合
し，さまざまな形態で開花する．人間の認知能力，装置の
大きさ，波長域といった限界を飛び越えるイメージングの
世界を探求する．
期　日： 2021年 12月 17日（金）　13：00～16：50

場　所： オンライン開催
主　催： 応用物理学会微小光学研究会
協　賛： 日本光学会，オプトロニクス社
参加費： 一般 5,000円，応用物理学会員 4,000円，学生・
シニア2,000円，学生・シニア応用物理学会員1,000円

参加申込： 下記 URLからお申込みください．
http://www.comemoc.com/meeting/

申込期限： 2021年 12月 10日（金）
問合せ先： 九州大学　浜本貴一

電話 092―583―7604　
E-mail hamamoto.kiichi.616@m.kyushu-u.ac.jp

URL http://www.comemoc.com/

第 420回講習会「目から鱗！最近のドローン応用技術」

　小型の飛行デバイスとしておもに空撮や運搬の機能に注
目を集めたドローンですが，最近では関連する応用技術も
活発化してきています．本講習会では，最新のドローン関
連技術による先端的応用事例をご紹介いたします．
期　日： 2021年 12月 7日（火）～23日（木）
場　所： オンライン開催（オンデマンド形式）
主　催： 公益社団法人精密工学会
協　賛： 日本光学会，日本機械学会ほか
参加費： 一般 22,000円，協賛学生会員 2,000円
詳　細： https://www.jspe.or.jp/wp/wp-content/uploads/ 

course/420.pdf

申込期限： 2021年 12月 19日（日）
問合せ先： 精密工学会講習会係

E-mail jspe_koushu@jspe.or.jp　
URL https://www.jspe.or.jp/

光とレーザーの科学技術フェア 2021

　赤外線フェア，分光フェア，光学薄膜フェア，紫外線
フェア，レーザー科学技術フェア，オプティクスフェアの
6 つの展示会と可視光・次世代レーザー応用ゾーンで構
成．各協賛学協会による技術セミナーも多数開催．協賛団
体会員のセミナー受講料は割引となります．
期　日： 2021年 11月 17日（水）～19日（金）
会　場： 東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港

区海岸 1―7―1）
主　催： （株）オプトロニクス社
協　賛： 日本光学会，レーザー学会，日本赤外線学会ほか
問合せ先： （株）オプトロニクス社　事務局　柏木克哉

電話 03―3269―3550　Fax 03―3269―2551

E-mail event@optronics.co.jp　
URL https://www.optronics.co.jp/fair/

JOEM「光学薄膜技術」講座

期　日： 2021年 12月 1日（水）～2日（木）
場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，応用物理学会，精密工学会，光学

薄膜研究会ほか
参加費： 一般 118,800 円，正会員 59,400 円，賛助会員

74,250円，協賛 100,980円
参加申込： 下記 URLからお申込みください．

http://www.joem.or.jp/moushikomi.htm

申込期限： 2021年 11月 24日（水）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　E-mail info@joem.or.jp

URL http://www.joem.or.jp/jinzai_ikusei.htm#hakumaku

JOEM「図面公差と計測誤差解析入門」技術講座

日　時： 2021 年 12 月 9 日（木）10：00～17：00，10 日
（金）9：00～15：00

講　師： 齋藤晴司（元ニコン）
場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振

興協会ほか
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参加費： 協賛 61,710円（テキスト・消費税含む）
定　員： 10名
申込期限： 2021年 12月 1日（水）

問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会
電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp
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日本光学会 newsの掲載申込先：
日本光学会 光学広報担当　E-mail koho@myosj.or.jp
メールの件名に「日本光学会 news原稿」と記載してください．
なお，掲載申込は原則として発行日（10日）から 2か月前の 15日まで，開催日が 1～10日の場合は，
開催日の 3か月前の 15日までにお願いします．
掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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